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A técnica de litografia holografica consiste no registro de um padréo de interferéncia luminoso
sobre uma fotorresina. Esta técnica pode ser utilizada para fabricagdo de elementos difrativos,
hologramas para replicagdo, fabricagdo de nanoestruturas periddicas, etc. O objetivo deste
trabalho foi construir e montar um segundo interferdbmetro estabilizado que projeta no espago
um padrao de franjas de interferéncia de alto contraste. Neste sistema as perturbagdes de fase
sdo corrigidas em tempo real por um sistema de realimentagao negativa. Foi construida uma
montagem optica que utiliza como fonte um laser de Kr operando no comprimento de onda A =
407 nm que gera franjas de interferéncia numa érea de 3 cm de didmetro. A estabilizagdo das
franjas é feita através de um sistema que consiste num fotodetector, posicionado num padrao
de franjas de Moiré, e de um atuador piezoelétrico. O sinal do fotodetector, medido através de
um amplificador lock in é utilizado para realimentar o atuador piezoelétrico que compensa as
perturbagdes de fase que geram o movimento das franjas. A aquisicao de sinais, durante a
exposicdo é monitorada em tempo real por um programa de controle e aquisicdo de dados
desenvolvido utilizando o software LabView. Utilizando este sistema conseguimos gravar
estruturas em relevo de fotorresina AZ-1518 (com periodo de 1um) com razdo de aspecto de

1:4, utilizando como fonte de luz um laser azul A = 458 nm.
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